
www.dpma.de 

Hauptabteilung Patente und Gebrauchsmuster 

Herausforderungen und Perspektiven 

 
München, 16. März 2017 

 

Günter Hubert 

Deutsches Patent- und Markenamt 

 

 
 

DPMAnutzerforum 2017 



Übersicht 
 

 Geänderte Organisation der H1 

 Leistungsdaten der H1 

 Personalengpässe  

 Strategien zur Bewältigung der Arbeitslast  

 Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren 

2 16. März 2017 DPMAnutzerforum 2017 



Geänderte Organisation der H1 
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Hauptabteilung 1 – Patente und Gebrauchsmuster 

Abteilungsgruppe 1.10 

Allgemeiner Maschinenbau 

Abteilungsgruppe 1.20 

Mechanische Technologie 

Abteilungsgruppe 1.30 

Elektrotechnik 

Abteilungsgruppe 1.40 

Chemie, Formelle Patentverfahren, 

Gebrauchsmuster 

Abteilungsgruppe 1.50 

Physik 

Abteilungen  

1.11-1.17 

Abteilungen  

1.21-1.27 

Abteilungen  

1.31-1.37 

Abteilungen  

1.51-1.56 

Abt. 1.43-1.45 

Abt. 1.1 Abt. 1.2 



Leitungsteam H1 
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Leistungsdaten der H1 

Abschlüsse im DPMA 2015 2016 Veränderung 

Patenterteilungen 

(Erteilungsbeschlüsse) 
14.852 15.719 + 5,8 % 

Abschlüsse ohne Erteilung 18.728 20.071 + 7,2 % 

Recherchen § 43 PatG 12.619 13.286 + 5,3 % 

Recherchen § 7 GebrMG   2.467   2.476 + 0,4 % 

Einspruchsverfahren      431      446 + 3,5 % 

Löschungsverfahren      142      165 + 16,2 % 

Gebrauchsmustereintragungen 12.256 12.441  + 1,5 % 

Ausführungsdatum: 20.02.2017 
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Personalengpässe 

 

 Neueinstellungen in den Patentabteilungen 

• 2015: 58 Personen 

• 2016: 67 Personen  

• 2017: 27 Personen (Stand 21.02.2017) 

 

 Personalunterdeckung besteht fort 

• Planstellenzuweisung gemäß Personal-

bedarfsermittlung von 2014 

• Anmeldezahlen seit 2014 weiter gestiegen 
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Strategien zur Bewältigung 

 der Arbeitslast 

 Aufbau neuer Patentabteilungen 

• Allgemeiner Maschinenbau 

 
 

 
 

• Elektrotechnik 

1.13 
 

 Brennkraft-

maschinen 

1.13 

1.17 

Kraft- und 

Arbeitsmaschinen 

Brennkraft-

maschinen 

1.32 
  

 El. Maschinen und 

Umrichter, el. 

Fahrzeugantriebe 

1.32 

1.37 

Elektrische 

Maschinen 

Elektrische 

Umrichter und 

Netze, elektrische 

Fahrzeugantriebe 
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Strategien zur Bewältigung 

 der Arbeitslast 

 

 

 Ausdifferenzierung der strategischen und 

operativen Steuerung durch die 

Abteilungsgruppenleitungen  

 

 Systematische Bearbeitung von Altbeständen 
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 Erfreuliche Entwicklung der Geschäftslage im 

DPMA: 

 

 

 

 

 Maßnahmen zur Verkürzung der  Verfahren 

13 

2014    2015 2016 

Vergleich 

2014 - 2016 

Löschungsanträge 131 111 103 - 21,4 % 

Verfahrensabschlüsse 105 142 165 + 57,1 % 

anhängige 

Löschungsverfahren 367 339 286 - 22,1 % 

Gebrauchsmuster-

Löschungsverfahren 
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Ausführungsdatum: 20.02.2017 
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